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Postup pro samostatné uZivatele SEM Phenom XL a pfipravny vzorku

l. Obecné zasady
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Pro samostatnou praci s pfistroji je tfeba absolvovat Skoleni a ziskat potvrzeni spravce.
Spravce provede vasi registraci do systému.

Pristroje jsou uréeny pro védecké a studijni ucely. Pfipadnou potfebu hospodarské
¢innost konzultujte s vedoucim laboratore. Hospodarska cinnost je v soucasnosti
zakazana.

Rezervaci strojového ¢asu a pfistup do mistnosti ziskate na odkazu v intranetu
https://stavnet.fsv.cvut.cz pod odkazem "rezervace mikroskopu a pfipravny v Cs109".

Pro vstup do mistnosti potfebujete kartu zameéstnance nebo studenta. Rezervace se
provadi na celé hodiny. Je vdm umoZznén vstup a odchod ze zarezervované mistnosti a to
vzdy max. 30 minut pred zapocetim rezervace a max. 30 min po skonceni rezervace, jako
Cas pro pripravu a odchod, musite vSak umoznit praci aktualné rezervovaného uzivatele.

Odchod z mistnosti je z bezpecnostnich didvodl umoznén vidy, i po vyprseni rezervace.
Opétovny vstup pak pouze v dobé rezervace.

Pouzivejte ¢tecku k prichodu i odchodu. Zavirejte dvere i v podruznych mistnostech.
Pfed odchodem zavrete okno (je stfezené).

Pfi vypadku proudu je umoznén odchod z mistnosti na kliku.

V nouzové situaci (nefunkéni karta, neodblokovany zamek) je mozZné vymacknout
havarjni tlacitko u vychodu, ¢imz se otevie zamek. O této situaci vidy informujte spravce
a v dobé jeho nefitomnosti ostrahu objektu. Tlacitko je tfeba pak deaktivovat a dvere

zamknout.

Pfi kazdé navstéve udélejte zaznam do pristrojového deniku.

Navstévy. Za pfristroje jste v dobé vasi pritomnosti (rezervace) plné zodpovédni. Jste
zodpovédni i za pfipadné navstévy, které do laboratore vpustite.

Pocet hostd, typ hosta (student/zaméstnanec), a jména zaznamenejte vidy do poznamky
v rezervacnim systému. Kazdého hosta-studenta uvedte jmenovité do pfistrojového
deniku s jeho podpisem pro Ucely evidence projektu ERDF.

Spotifebni material. Pro praci pouZivejte vlastni spotfebni material nebo material
pridéleny vam sprdavcem (terciky, krabicky, brusné potfeby, kotouce apod.). O vhodnosti
pouziti konkrétniho spotfebniho materidlu se poradte se spravcem. Spravce disponuje
pouze omezenym rozpoctem pro laboratof, proto primarné pocitejte s nakupem
spotfebniho materialu ze svych zdroja (projekta).

Mistnosti udrZujete v Cistoté a po skonceni prace uvedte do pavodniho stavu.



I. Prace se SEM
1. DodrZujte zdsady prace s pristrojem ("Desatero").

2. Data z méreni prehrajte z nativniho uloZeni (C:\....Documents a C:\.....\Images) do disku
D:\Mereni\vase_jmeno, kde nebudou mazana, pokud bude misto na disku. Toto je vas
prostor. Jinde data neskladujte ani nezakladejte adresare na ploSe apod.

3. Vase data nejsou zalohovana, proto si je ve vlastnim zajmu stahnéte pokud mozno ihned
na USB disk nebo po siti. Usb disk je mozné vlozit do PC s Win10, pfipadné ukladat data
pfimo na USB disk umistény v PC -SEM,cozZ je nutné nastavit v obsluzném programu
Phenomu.

4. PCa Software. Pocitac¢ s Win 10, kde bézi analyzy, podpUrny software Phenomu a kde se
skladuji vase data, pouZivejte jen k praci s daty, ziskanymi na Phenomu. PocitaC spravuje
spravce. Pokud potfebujete udélat jakoukoliv zménu nebo si prejete nainstalovat novy
program pozadejte o to spravce.

5. PCse SEM obsahuje Linux, ktery je pro uZivatele nepfistupny.

I. Prace s s bruskou a lestickou Tegramin 20

=

DodrzZujte "Zasady prace v pripravné vzorku"
2. Pfipravené vzorky musi byt valcového tvaru o @ 30 mm a vysce 8 — 21 mm

3. Pred zapnutim zkontrolujte, zda je zapnuty kompresor. Jinak se objevi ERROR hlaska pfi
zapinani.

4. Potfebny tlak je 6 — 10 bar(i, kompresor je nastaven na 8 bar.
5. Pokud je vypnuty — zapnout a pockat nezZ se natlakuje (prestane hucet).
6. Zapnuti lesticky: Vypinac je umistén na zadni strané vpravo dole.
7. Moinosti lesténi:
Struers — predvolené metody
Rucni rezim
UZivatelsky zadané metody

8. Postup brouseni: Pouzivejte SiC félie + MD Gekko (doporuéeno) nebo SiC papiry + lepici
podlozkou, SiC papiry Ize pouzivat s podlozkou Gekko, ale papir nemusi vzdy drZet.

9. Poutzivejte SiC folie (papiry, MD Piano) od nejhrubsich po nejjemnéjsi a prlibézné sledujte
povrch pod svételnym mikroskopem.
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PF.: SiC 800 -> SiC 1200 -> SiC 2000 -> SiC 4000

Neni doporuceno se vracet zpét na hrubsi papir, ¢astéji je jednodussi zacit brousit novy
vzorek.

Lesténi provadéjte na platnech (MD Mol, Chem, Dac atd.)

Zde plati: Na jedno platno se smi pouZzit pouze jedna suspenze napf. DP-A 3um.(pastu) +
lubrikant. Krystaly z(istavaji na platné a pti pfechodu na jemnéjsi krok by mohly vyrazné
zhorsit kvalitu lesténi.

Na platné neni vhodné kombinovat rlizné materialy.

Platna skladujte samostatné v krabickach a nikdy je neskladujte poloZené na sobé.

Kazdy vzorek je origindl, a proto je nutné poupravovat Casy, pouZité sily a otacky
k dosazeni cile.
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